
Ｇデバイス ● 櫛歯型MEMS発電器および荷電方法の開発 

技術内容 

研究の概要：垂直エレクトレットの新しい高速荷電方法の開発を目指すとともに、 
      小型化に有利な櫛歯型エレクトレット発電器の原理検証を行う。 

用途 

垂直エレクトレットを用いたMEMS 

発電器は、低コスト化が可能であり， 

産業技術としての適用可能性が拡 

大した。今後は、低共振周波数化， 

エレクトレット材料の改良などにより， 

発電器の発電性能を上げ、実用化 

へ向けて取り組んでいく。 

発電器のMEMS化 

     ↓ 

小型・薄型化・低価格化 

 

VUV・軟X線を用いて， 

櫛歯間の狭い空隙で 

気体を電離し，荷電 

→組立不要のMEMS   

  エレクトレット発電器 

真空紫外線による電離を
用いた荷電法を開発 

 

コロナ荷電，軟X線荷電
よりも極めて高速に荷電 

振動，熱，光，etc. 

低周波数(~100Hz) 

広帯域 
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目標： 
・軟X線を用いたエレクトレットの新しい荷電
方法の高速化を目指す。 

 ・櫛歯型エレクトレット発電器の原理検証
を行う。 

 

成果の具体的説明 

１）MEMS試作および発電実験 

  最大出力3nW@2kHz, 1.3G 

 diX-F表面電位 -80Vを得た。 

成果まとめ： 
１）真空紫外線による電離を用いた荷電法を開発し，コロナ荷
電，軟X線荷電よりも極めて高速に荷電できることを明らかに
し，当初目標を達成した 

２）プロトタイプの発電実験により3nWの出力得て，モデル計
算との比較から原理確認した                     

２）狭gapへの高速荷電 

 真空紫外線による高速荷電を実現した。 

複数のパリレン樹脂をテストし、diX-Fが好適 

であることを示した。 

 KFMで表面電位を測定し、櫛歯側壁に一様
に荷電されていることを示した。 

 
３）エレクトレット熱発電 

 モデル計算により出力評価した。 
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